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作品簡介 本項專利於暗視野技術，具有突破性的創新，改良後的光路結

構，可完全取代傳統暗視野聚光鏡的需求，並能匹配任何一種光

學顯微鏡，甚至只要手機具有足夠光學放大倍率，即能觀測到暗

視野影像。在操作方面，在無需鏡油使用，且擁有全視野影像情

況下，只要將物鏡對準焦面即可，十分簡便。而奈米等級之漸逝

波，可以提供淺景深的影像，唯有與玻片接觸的樣品表面，才能

夠觀測到，提升解析能力，可觀測到單一顆奈米材料。 

功能與應用(300字左右) 近年來奈米生物晶片檢測已是臨床檢測技術發展的趨勢，本專利

技術首先在全視野影像下，可提供高通量的檢測，於單一晶片即

可平行處理偵測許多待測樣品，減少耗材支出；在解析方面，可

以辦識到單一奈米顆粒，大幅減少檢體用量，並提升檢測靈敏

度。而在微米尺度，也因暗視野技術之特性，細胞無需染色即可

進行觀察，比起明視野顯微鏡，可以觀察到活體細胞的活動，更

能清楚得到細胞內部之結構影像，從奈米等級影像至微米等級影

像皆能獲取，並可獲得奈米材料與細胞共培養即時影像，評估各

式材料表面修飾情況。 

作品特色(300字左右) 本項專利發明特色在於重新設計暗視野光路結構，捨棄暗視野聚

光鏡裝置（Condenser Free），藉由導入白光 LED側向光源，可以

使光源在玻片進行全反射，並讓其表面產生奈米等級之漸逝波，

此時光源並無法進入物鏡，因此背景同樣是黑色，唯有因漸逝波

使樣品產生之散射光，才能將光導入物鏡，達到暗視野影像之效

果。首先由於光源是以全反射的形式於玻片傳導，解決了光源不

均之問題，並可提供全視野影像，大幅提升暗視野影像優勢；其

次，在捨去聚光鏡裝置的情況下，免去鏡油的使用，減少了操作

難易度便於推廣此項技術；最後本項專利，由於結合 LED光源、

玻片平台，因此可以安裝在任一種類之光學顯微鏡，甚至在手機

鏡頭裝上高倍率之鏡頭後，即能利用此項技術於手機上觀察玻片

下各種奈米材料。 
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